
第 １５０ 回 役 員 会 議 事 録 （ 要 録 ） 

平成２３．１２．２０（火）  １０：０７～ １０：１６ 

場 所 ： 法人本部棟５Ｆ３会議室 

 

出 席 者  浅原，土屋，岡本，越智，河本 

                           以上役員 ５名 

欠 席 者  坂越，山根 

オブザーバー  川崎，富永，坂下，竹内 

（議事） 

１．学内共同教育研究施設等における教員人事について －－－－－－－－－－－－－－－ 別紙１ 

（土屋理事（研究担当）提案・説明） 

 

 ○ 平成２３年１１月２２日開催の第１４８回役員会において承認された以下の新規配置の教員ポ

ストに係る教員人事選考の実施について提案・説明があり，審議の結果，選考を開始することを

承認した。 

    ・ ＨｉＳＩＭ研究センター（教授１名） 

    ・ 放射光科学研究センター（助教２名） 

 ○ ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の教員人事（特任助教１名）の選考について提案・説明

があり，審議の結果，人事委員会からの選考報告による候補者を特任助教として選考し，発令手

続を行うことを承認した。 

 

 

以上（資料添付略） 

 

 


